
高端場發射掃描電子顯微鏡及前瞻材料特性分析發表會 

此高端場發射掃描電子顯微鏡及前瞻材料特性分析發表會是由工研院與益弘儀器及邑流微測所

合辦的活動。將針對高階掃描電子顯微鏡與前瞻材料分析之功能與應用做一詳細的介紹。內容包含

電子顯微鏡之低真空、低損傷、高對比、高解析及液態樣品之分析功能。前瞻材料分析則包含: 超

快速晶體結構解析之 EBSD (Electron Backscattering Diffraction)及超輕元素鋰偵測技術。此技術

已廣泛用於業界以及不同的研究領域及研發新型材料，如: 半導體產業、鋰能源材料產業、國防產

業、被動元件產業、合金、介金屬化合物、析出相、雜質、陶瓷、薄膜、太陽能電池、超導體、以

及金屬/陶瓷複合材料等。歡迎院內及產業界之材料開發相關研究人員一同參與。 

 

主辦單位：工業技術研究院材料與化工研究所 / 益弘儀器股份有限公司 / 邑流微測股份有限公司 

時間：中華民國 111 年 12 月 14 日 14:00 - 17:00 

地點：新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號(工研院中興院區) 

      77 館 101、102 會議室 

適合對象：針對材料微結構、特性元素分析及應用有興趣者。 

與會費用：免費 

報    名：即日起至額滿七十人為止。 

報名手續：如您對本發表會內容有任何興趣欲報名者，請填妥報名表傳真或電郵到本研究室行政人員。 

洽詢電話：03-5912600 呂雅薇 小姐 

電子信箱：pinkylu@itri.org.tw 
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高端場發射掃描電子顯微鏡及前瞻材料特性分析發表會 議程 

地點: 材化所 77 館 101、102 會議室 

時間 活動議程 演講者 

13:50 – 14:00 Registration  

14:00 – 14:10 Opening 
工研院材化所 

林澤勝 組長 

14:10 – 14:40 
高階場發射掃描電子顯微鏡 

之介紹與應用  

益弘儀器 

陳哲逸 副理 

14:40 – 15:10 EBSD 之介紹與應用 

工研院材化所 

楊長庭 博士 

15:10 – 15:30 Coffee Break   

15:30 – 16:00 液態樣品之電子顯微鏡量測技術 

邑流微測 

  博士 

16:00 – 16:30 鋰離子電池之介紹與分析應用 

工研院材化所 

劉鈰誼 博士 

16:30 – 17:00 Q & A  

 


